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摘要(译)

本发明公开了一种具有测量功能的内窥镜系统及其测量方法，一种内窥
镜系统的测量方法，第一步，投光、投影标志点，第二步，对准标志
点，第三步，根据标定值计算。所述内窥镜系统包括传光装置和传像装
置，所述的传光装置包括照明光源、投标志点光源、标志点投射器；所
述的传像装置包括成像透镜和与之相连的成像装置。本发明不仅能对被
测物体进行定性观察，而且能对被测物体进行定量测量。首先对准标志
点确定被测物体到传像装置之间的距离，然后根据测得的数据与事先标
定的放大倍数或像素物理尺寸计算即可获得该被测量物体的物理尺寸。
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